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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Rok 2016 
KRYTERIA OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Monta  i naprawa elementów i uk adów optycznych 
Oznaczenie arkusza: M.14-01-16.01 
Oznaczenie kwalifikacji: M.14 
Numer zadania: 01 

Wype nia egzaminator 

Kod egzaminatora 

Data egzaminu 

Godzina rozpocz cia egzaminu 

      

        

Dzie   Miesi c  Rok 

Numer 
stanowiska 

              

              

              

              

              

              

Numer PESEL zdaj cego* 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

  :   

      –      Kod o rodka 

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



 

      

      

      

Elementy podlegaj ce ocenie/kryteria oceny  

Rezultat 1: Karta pomiarów 

1 zapisany wynik redniej pomiarów pola widzenia lunety celowniczej       

2 zapisany wynik pomiaru pola widzenia uzyskany w odniesieniu do pomiarów przed egzaminem, wg opisu technicznego mie ci si   
w zakresie: 7°30  ±30' lub 7°÷8°       

3 zapisany wynik redniej pomiarów rednicy renicy wej ciowej lunety celowniczej       

4 zapisany wynik pomiaru rednicy renicy wej ciowej lunety celowniczej uzyskany w odniesieniu do pomiarów przed egzaminem,  
wg opisu technicznego mie ci si  w zakresie: 20±0,1 mm lub 19,9÷20,1 mm       

5 zapisany wynik redniej pomiarów rednicy renicy wyj ciowej lunety celowniczej       

6 zapisany wynik pomiaru rednicy renicy wyj ciowej lunety celowniczej uzyskany w odniesieniu do pomiarów przed egzaminem,  
wg opisu technicznego mie ci si  w zakresie: 5±0,5 mm lub 4,5÷5,5 mm       

7 zapisany wynik powi kszenia lunety celowniczej uzyskany w odniesieniu do pomiarów przed egzaminem: wg opisu technicznego, mie ci 
si  w zakresie: 4x±0,5x lub 3,5x÷4,5x       

8 

zapisane wyja nienia wielko ci wyst puj cych we wzorze na powi kszenie lunet: 
γ – powi kszenie k towe lunety 
f ob. – ogniskowa obrazowa obiektywu 
f ok – ogniskowa obrazowa okularu 
d – rednica renicy wej ciowej ( rednica obiektywu) 
d  – rednica renicy wyj ciowej 
(T, je eli zdaj cy zapisa  co najmniej 3 z wymienionych wielko ci) 

      

Rezultat 2: Po o enie krzy a lunety celowniczej 

1 poziome rami  krzy a lunety celowniczej ustawione z dok adno ci  do 30′        

2 pionowe rami  krzy a lunety celowniczej ustawione z dok adno ci  do 30′        
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Egzaminator wpisuje T, 
je eli zdaj cy spe ni  

kryterium albo N, je eli 
nie spe ni  
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Rezultat 3: Powierzchnie optyczne lunety celowniczej 

1 powierzchnia okularu lunety celowniczej bez smug, plam i py ków       

2 powierzchnia obiektywu lunety celowniczej bez smug, plam i py ków       

Przebieg 1: Wykonywania pomiarów i czyszczenia lunety celowniczej  

Zdaj cy:  

1 stosowa  przyrz dy pomiarowe: kolimator szerokok tny, suwmiark , lup  Brinella lub dynametr zgodnie z ich przeznaczeniem       

2 stosowa  lup  do sprawdzania czysto ci powierzchni optycznych       

3 stosowa  wkr tak do regulacji krzy a lunety celowniczej       

4 stosowa  procedur  wykonywania serii pomiarowych       

5 nawija  tampony do czyszczenia powierzchni za pomoc  podstawki       

6 wyrzuca  zu yte tampony do metalowego pojemnika z przykryciem       

7 uporz dkowa  stanowisko pomiarowe       
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Egzaminator …………………………………………………………………………….    .......................................................................... 
imi  i nazwisko data i czytelny podpis 
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